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21세기는 IT/NT�시대라고 하여 광 디지털 정보통신 기술이나 디지털 카메라,

비디오로 대표되는 광 디지털기기 등에 대한 연구가 점점 증대되어 가고 있고,

이러한 광기술에서는 핵심부품으로서 광도파로(光導波路)나 고성능 비구면

렌즈,�미러의소형.경량화가필수적이기때문에이들기술에서거듭되는고정도화,

고정세화(高精細化)를 위한 제조기술은 앞으로 급성장이 예상되므로 Micro-

factory와 같은 고집적 초소형 미세제조시스템의 역할은 매우 중요하다 할 수

있습니다.

특히,�Micro-factory시스템에서 핵심기술로 근간을 이루고 있는 것은 마이크로

기계가공시스템과 정밀 측정 및 조립시스템 등이며 이들의 핵심요소 기술을

개발하고표준화시키는방안은향후에초소형미세제조시스템을구현하고상품화

하는데매우중요하다할수있고,�이를 위해기술개발과함께표준화를위한국제

협력시스템을구축하고추진해나간다는것은글로벌시장에서국내마이크로산

업에대한국제경쟁력향상을제고시키는계기가될수있겠습니다.

이러한 취지에서 산업자원부가 적극 지원한 차세대 신기술 사업인“차세대

마이크로팩토리 시스템 기술개발”과제는 국제공동연구로 산학연이 광범위하게

참여하여 2004년 9월부터 7년간 연구를 수행하게 되었으며,�올해 그 1차년도

과제를완료하게되었습니다.

이에따라본연구사업의총괄주관기관인당연구원에서는그동안연구한기술개

발 결과에 대한 상호기술 교류 및 파급을 위하여 국제토론의 장이 되도록『제1회

차세대 마이크로팩토리 시스템기술 국제워크샵』을 기술표준원과 공동으로 개최코

자하오니바쁘시더라도부디많이참석하시어자리를빛내주시면감사하겠습니다.

초대의 글

Time Title Speaker Affiliations

14:00 ~ 14:20 Registration
14:20 ~ 14:30 Opening Welcome Address Dr. J. K. Park KIMM, KOREA

14:30 ~ 15:00
Process of International Standard and Depute director

KATS. KOREADevelopment of Machine tool K. H. ParkInternational Standard
15:00 ~ 15:40 Micro Sensor for Measuring Micro-Parts Dr. H. Ohmori RIKEN, JAPAN

15:40 ~ 16:20
Physical characteristics of Nano-structuring Dr. R. Maeda AIST. JAPAN
of Glass material

16:20 ~ 17:00
Surface and Edge Quality Variation in Prof. D. A. Dornfeld U.C. Berkeley. USA
Micro-machining of OFHC Copper

17:00 ~ 17:10 Coffee Break

17:10 ~ 17:50
Machine Performance Assessment and Prof. Jun Ni Univ. of Michigan. USA
Degradation Prediction in Micro-Factory

17:50~18:30 Micro/Meso-scale Machine Tool Prof. K. Ehmann Northwestern University. USA
Research and Development

18:30~19:10
Micro-machining Process Research and Prof. S. Kapoor University of Illinois at 
Development Urbana/Champaign. USA

19:30~21:30 Dinner

Time Title Speaker Affiliations

09:00~09:30 Development of Micro-machining System for Dr. J. K. Park KIMM
Micro/Meso Mechanical Component

09:30~10:00 Development of Micro Metal Forming Dr. N. K. Lee KITECH
Manufacturing System

10:00~10:30 Microfactory for Electrical / Chemical Prof. S. J. Lee Univ. Yonsei
Micromachining 

10:30~11:00 Vision & Inspection System for Microfactory Prof. D. W. Lee Pusan Nat'l Univ. 

11:00~11:30 Development of Assembly and Dr. J. Y. Song KIMM
Control for Reconfigurable Microfactory

11:30~13:10 Lunch


